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PATENTTIVAATIMUKSET

1. Optiseen piirikytkimeen perustuva kolli-
maattorilaite (200A), laitteen (200A) k&asittaessa:

kuituryhman (230), Jjoka kasittaa useita
reikamatriisiin (242) sijoitettuja optisia kuituja
(232);

optisten linssien matriisin (210), Joka on
kohdistettu kuituryhmén (230) suhteen Ja kytketty
siihen;

valilevyn (220), Jjoka on sijoitettu
kuituryhman (230) ja optisten linssien matriisin (210)
valiin Ja Jjoka on konfiguroitu alkaansaamaan
olennaisesti yhdenmukaiset etaisyydet optisten linssien
matriisissa (210) olevien 1linssien Jja kuituryhmédssa
(230) olevien vastaavien kuitujen (232) valille;

useita tyynyja (224), Jjotka on asemoitu (220)
optisten linssien matriisia (210) vastapaata
sijaitsevan valilevyn (220) pinnan reunoja pitkin ja
Jjotka maarittavat ensimmadisen erotusvidlyksen valilevyn
(220) ja optisten linssien matriisin (210) valilla;

ensimmaisen epoksin (212), Jjoka liittaa
valilevyn (220) optisten linssien matriisiin (210),
jossa ensimmaisella epoksilla (212) on ensimm&inen
taitekertoimen arvo, Jjoka sijoittuu noin puolivaliin
valilevyn (220) Ja linssimatriisin (210) lasimate-
riaalin vastaavien taitekertoimien arvojen suhteen;
seka

toisen epoksin (222), Jjoka liittada wvalilevyn
(220) kuituryhmaan (230), jossa toisella epoksilla (222)
on toinen taitekertoimen arvo, Jjoka sijoittuu noin
puolivaliin véalilevyn (220) taitekertoimen arvon Jja
kuituryhmassa (230) olevien useiden optisten kuitujen
(232) optisten ytimien taitekertoimen arvon suhteen.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite
(200A), Jjossa optisten linssien matriisi (210) kasittaa

useita olennaisesti i1denttisia lasilinsseja (332),
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tunnettu pinnan kuvavirheestda, joka on alle 200
nanometria (nm).

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite
(200A), Jjossa useat olennaisesti identtiset lasilinssit
(332) on jarjestetty tasaisesti optisten linssien mat-
riisiin (210), Jjossa vierintavirhe on alle 1 mikrometri
(pm) .

4., Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen laite
(200A), Jjossa useat olennaisesti identtiset lasilinssit
(332) kasittavat pallolinssit.

5. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 4 mukainen
laite (200A), jossa optisten linssien matriisissa (210)
olevilla linsseilld (332) on vastaavat kaarevuussateet,
Jjotka vaihtelevat enimmill&an 1 % optisten linssien mat-
riisissa (210) olevien muiden linssien (332) kaarevuus-
sateista.

6. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 5 mukainen
laite (200A), Jjossa optisten linssien matriisin (210)
ensimmainen pinta on paddllystetty ensimmaisella heijas-
tusta vahentavalla (AR, anti-reflection) pinnoitteella,
Jjoka on konfiguroitu estadmdan heijastukset optisten
linssien matriisin (210) ensimm&isen pinnan ja valilevyn
(220) wvalisessa linssi-valilevy -rajapinnassa, Jjossa
ensimmédinen pinta on valilevya (220) vasten, Jja Jjossa
ensimmaiselld epoksilla (212) on ensimmédinen heijastus-
kertoimen arvo, Jjoka vastaa valilevyn (220) wvastaavien
heijastuskertoimien arvoa, Jja Jjossa optisten linssien
matriisin (210) toinen pinta on padllystetty toisella
AR-pinnoiteella, joka on konfiguroitu estam&an heijas-
tukset linssin ja ilman vadlisessa rajapinnassa.

7. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 6 mukainen
laite (200A), Jjossa optisten linssien matriisin (210),
valilevyn (220), ensimmédisen epoksin (212), toisen epok-
sin (222) ja optisen kuidun (232) heijastuskertoimet
ovat vastaavasti noin 1.78, 1.456, 1.462, 1.462 ja 1.468

optisen aallonpituuden ollessa noin 1550 nm.



10

8. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 7 mukainen
laite (200A), Jjossa ensimmadinen erotusvalys on noin 5
um.

9. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 8 mukainen
laite (200A), jossa valilevy (220) on lisadksi konfigu-
roitu pitadmédan optisten linssien matriisin (210) Ja
kuituryhman (230) wvalinen kollimaatioetaisyys samana
sekd mahdollistamaan laitteen (200A) keilaa koskevan
keilan kapeimman osan suuruuden ja keilan kapeimman osan
sijainnin ohjaus, Jja/tal jossa reikamatriisi (242) si-
saltad materiaalia, joka kasittaa vahintdan yhden sili-

konista, lasista tai metallista.
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